
研究テーマ 極低温精密物性測定による強相関電子系の研究

所属  理学部 准教授　田山 孝

研究の背景及び目的

強相関電子系の電子状態の研究を行っています。主な実験手法としては，絶
対温度が0.25~4Kの極低温度領域において，磁化，熱膨張，磁歪，比熱とい
った熱力学的物理量の精密な物性測定を行っています。

■ おもな研究内容

期待される効果・応用分野

磁化，熱膨張，磁歪の精密な物性測定には，キャパシタンス法を用いた独自に開発した装置を使
用しています。この装置は世界最高クラスの感度を持ち，私たちの研究の大きな強みとなってい
ます。

■ 共同研究・特許など

低温下での新物質の物性評価に関する共同研究を，企業の皆さまに期待したいと思います。共同
で行う研究により，新たな材料やデバイスの開発，基礎科学の推進など，両者にとって有益な成
果を得ることができると考えています。
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